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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 
контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-
руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 
рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-
ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 
общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 
 

1. Интерферометром Ньютона называется: 
а) мобильное устройство содержащее 2 оптические полированные поверхности, находящие-
ся в контакте и освещённые монохроматическим светом 
б) мобильное устройство содержащее 3 оптические полированные поверхности, находящие-
ся в контакте и освещённые монохроматическим светом 
в) мобильное устройство содержащее 2 оптические полированные поверхности, находящие-
ся в контакте и освещённые белым светом 
г) мобильное устройство содержащее 4 оптические полированные поверхности, находящиеся 
в контакте и освещённые монохроматическим  
светом 
 

2. Величина t в интерферометре Ньютона обозначает: 
а) Температура окружающей среды. 
б) Толщина воздушного зазора. 
     в) Толщина контролируемой детали.  
     г) Толщина пробного стекла 
 

3. В каком случае для контроля плоскости интерферометром Физо,            используют 
лазер? 

а) Для контроля тонких пластин 
б) Для контроля толстых пластин 
в) Для контроля тонких линз 
г) Для контроля матовых пластин 
 

4. В интерферометрах Физо, оснащенных стандартными источниками света, максималь-
но допустимый воздушный зазор составляет: 

а) 20 мм 
б) 30 мм 
в) 40 мм 
г) 50 мм 
 

5. Используя интерферометр Хайдингера, чтобы определить значение угла клина, надо: 



4 

а) Подсчитать сколько раз сменились светлые полосы в центре картины  
б) Подсчитать сколько раз сменились темные полосы в центре картины 
в) Подсчитать сколько раз сменились светлые и темные полосы в центре картины 
г) Нет правильного ответа 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
 

1. Расстояние от центра симметрии до полосы определяется по формуле: 

а) λRnX n =  

б) λRnX n =  

в) λ
RnX n =

 

г) λn
RX n =

 
2.  Для анализа интерференционных картин по формуле Кингслейта на интерферограмме 
выделяется  
а) 6 опорных точек 
б) 7 опорных точек 
в) 8 опорных точек 
г) 9 опорных точек 
3. При каком значении Т и R контрастность полос в интерферометре Тваймана-Грина дости-

гает максимального значения ( RTII 04= ), где I0 – изменение падающего волнового фронта, 
Т – коэффициент пропускания, R – коэф. отражения 
а) Т=0; R=0.5 
б) Т=1; R=0.5 
в) Т= R =0.5 
г) Т= R =1 
4. Метод измерения угла клина с помощью лазерного интерферометра Хайдингера обеспечи-
вает чувствительность к изменению угла: 
 
а) до 1 сек 
    б) до 2 сек 
    в) до 3 сек 
    г) до 4 сек 
5. Какой радиус имеет выпуклый или вогнутый отражатель в схеме измерения угла клино-
видности пластин с помощью экрана, в центре которого располагается небольшое выпуклое 
или вогнутое зеркало? 
    а) 10 – 20 мм 
    б) 20 – 40 мм 
в) 50 – 100 мм 
    г) 110 – 130 мм 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
 
1. Какая из формул, определяющая изменение толщины зазора в интерферометре Ньютона, 
верна: 

а. κλθ ≤2t ; 
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б. κλθ =2t ; 

в. κλθ ≥2t ; 
г. нет правильного ответа. 
 
2. В качестве источников света в интерферометре Ньютона применяется: 
а. натриевая лампа с нм 589=λ ; 
б. лампа с парами Толе; 
в. ртутная лампа с парами низкого давления; 
г. все ответы верны. 
 
3. По какой формуле рассчитывается радиус выпуклой эталонной поверхности 
(инт.Ньютона): 

а. 
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4. По какой формуле рассчитывается радиус вогнутой эталонной поверхности 
(инт.Ньютона): 
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5. Общее смещение между лучами, выходящими из полярископа Савара определяется по 
формуле: 
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5. Лазерный интерферометр Хайденгера состоит из: 
 
а) источника света, клина с коэффициентом преломления N и углом клина А; 
б) источника света, клина с коэффициентом преломления N и углом клина А, плоско-
параллельной пластины; 
7. При изменении длины лазерного резонатора линии синхронно смещаются: 
А) поперек частотной шкалы, сохраняя интервал; 
Б) вдоль частотной шкалы, сохраняя интервал; 
В) вдоль частотной шкалы, не сохраняя интервал. 
 
8. При изменении длины лазерного резонатора интенсивность линий: 
А) изменяется по огибающей кривой; 
Б) не изменяется; 
В) изменяется по прямой. 
 
9. Что такое интерферометр Ньютона? 
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А) Устройство, содержащее 2 оптические полированные поверхности, находящиеся в 
контакте и освещенные монохроматическим светом 
   Б) Устройство, содержащее 2 зеркала, находящихся в контакте и освещенных монохрома-
тическим светом 
   В) Устройство, содержащее 2 линзы, находящихся в контакте и освещенных монохромати-
ческим светом 
10. Найдите лишнее. Способы, с помощью которых световую волну, выходящую из ис-
точника, можно разделить на 2 или более части, а затем соединить: 

1) разделение волны по фронту; 
2) разделение волны по амплитуде; 
3) разделение волны по фазе;  
4) все ответы верные. 

 
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 
 
1.Как изменится    расстояние d между двумя последовательными яркими или темными по-

лосами (интерферометр Ньютона), если  λ       , увеличить  в 2 раза?    
2.Какой из предложенных материалов, используемых при изготовлении плоских эталонных 
стекол, состоит из смеси кремнезема с 7% двуокиси титана? 
3.Какой из предложенных материалов, используемых при изготовлении плоских эталонных 
стекол, имеет нулевой коэффициент расширения при обычной температуре окружающей 
среды? 
4.Какой из предложенных материалов, используемых при изготовлении плоских эталонных 
стекол,  является боросиликатным стеклом, получаемым с высокой степенью однородности ? 
5.Какой из предложенных материалов, используемых при изготовлении плоских эталонных 
стекол,  является боросиликатным стеклом? 
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
 
Если А — угол клина пластины и N — коэффициент преломления ее стекла, угол между 
волновыми фронтами, отраженными от ее передней и задней поверхностей, равен 2NА и вы-
ражение для полос имеет вид 

                                             (1.23) 
где d — расстояние между двумя последовательно расположенными яркими или темными 
полосами. Отсюда 

 
         1. Как изменится А — угол клина пластины( интерферометр Физо), если  коэффициент  
преломления стекла увеличить в 2 раза? 
         2. Как изменится А — угол клина пластины( интерферометр Физо), если   N -
коэффициент  преломления стекла уменьшить  в 2 раза? 
         3. Как изменится А — угол клина пластины( интерферометр Физо), если  N- коэффици-
ент  преломления стекла уменьшить  в 2 раза? 
           4. Как изменится А — угол клина пластины( интерферометр Физо), если  N- коэффи-
циент  преломления стекла увеличить   в 2 раза? 
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5. По виду полосы Ньютона    укажите тип поверхности, контролируемой пло-
ским пробным стеклом под наклоном:  
 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 
 

1. Для интерферометра Тваймана-Грина в выражении 
)(8

dx
dNt

λλ ≤∆

, λ∆ -это  
а) изменение длины волны источника света 
б) ширина полосы длин волн испускаемых источником света 
в) ширина полосы длин волн отражаемых от пластины 
г) изменение длины волны при прохождении через пластину 
 
 

2. Интерферометр Берга предназначен для: 
а) контроля пластин 
б) контроля интерферометров 
в) конроля призм 
г) контроля зеркал 
 

3. В интерферометрах с двулучепреломляющимисветоделителями в качестве светодели-
теля используют: 

а) призму 
б) поликристалл 
в) монокристалл 
г)двулучепреломляющий кристалл 
 

4. Полярископ Совара состоит из: 
а) одной кристаллической пластины 
б) двух кристаллических пластин 
в) трёх кристаллических пластин 
г) четырех кристаллических пластин  
 

5. Призма Волластона состоит из: 
     а) Цельной пластины 
     б) Клина и пластины 
в) Двух одинаковых клиньев 
     г)  Двух разных клиньев 
 
 
6. Сколько опорных точек выделяется на инферрограмме  по методу анализа Кингслейка: 
а. 5;              б. 6;          в. 8;           г. 9. 
 
 
7. Какой интерферометр обнаруживает только четные аберрации: 
а. Интерферометр Физо; 
б. Интерферометр Тваймана-Грина; 
в. Интерферометр Ньютона; 
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г. Интерферометр Берча. 
 
8. Вид интерференционных полос, если поверхность плоская, с наклоном: 

 
9. Вид интерференционных полос, если поверхность цилиндр, без наклона: 

 
10. Вид интерференционных полос, если поверхность сферическая, с наклоном: 

 
 
 


